Oponentni posudek

na bakalarskou praci Daniela Merzlova
“Méreni tloustky materialu a detekce svard s vyuzitim vifivych proudd”

Ukolem predloZzené Bakalafské prace bylo navrhnout a realizovat méfi¢ tloustky
kovového neferomagnetického plechu pomoci obvodu LDC1000. Zafizeni mélo byt
sestavené pomoci vyvojovych modult. Vysledna aparatura méla byt otestovana vcéetné
vyhodnoceni nejistoty méreni.

Vlastni prace se sklada z nékolika Casti:

- zvoleni metody méfeni

- seznameni se s obvodem pouzitym pro vyhodnoceni vzdalenosti

- navrzeni diferen¢niho senzoru

- propojeni jednotlivych &asti a vytvoreni Fidiciho programu

- testovani a vyhodnoceni naméfenych hodnot

Vlastni text Bakalaiské prace je Clenén do nékolika kapitol. Po uUvodni casti, ktera
popisuje princip méfeni pomoci vifivych proudd, nasleduje popis pouzitych moduld. Jadrem
méficiho systému je obvod LDC1000. Vystupem tohoto obvodu jsou dva udaje — hodnota
umérna paralelnimu odporu resonanéniho obvodu, ktery obsahuje méfici civku, a hodnota
umérna indukénosti. Popis této Casti v textu neni pfilis pfehledny a k pochopeni zakladni
funkce obvodu je nutné nastudovat katalogovy list.

V dalSi ¢asti je popsano programové vybaveni. Méfici systém je fizen pomoci vyvojové
desky, ktera obsahuje Fidici procesor STM32 a dotykovy display. Tato deska pfedstavuje
komunikacni rozhrani. Text popisuje tfi rezimy prace méficiho systému - méfeni tloustky
objektu, detekce svaru a kalibrace. V této kapitole by bylo vhodné prezentovat detailngji
rozsah vytvofeného softwarového vybaveni, napfiklad obrazkem obrazovky a zakladnim
vysvétlenim funkce obsluzného komunikaéniho rozhrani. Naopak by bylo mozné vynechat
kapitolu popisujici testovani dotykoveho displaye.

V posledni ¢asti jsou popsany namérené vysledky a vyhodnoceni nejistoty. Nejprve jsou
zde demonstrovany vystupy meéficiho obvodu pro definovanou vzdalenost. Pro viastni
méfeni vzdalenosti je nasledné vybran udaj vztaZzeny k paralelnimu odporu (proximity data).
V tomto bodé by bylo vhodné kratce okomentovat, pro€ je pouzit tento udaj, a nikoliv hodnota
odpovidajici indukénosti. Nasledné jsou zméfeny hodnoty paralelniho odporu v zavislosti na
vzdalenosti civky od méfeného objektu tak, aby bylo mozné prolozit data vhodnou kfivkou
umoznujici pfepocitat libovolnou vystupni hodnotu na vzdalenost. Zvolena byla Gaussova
funkce sedmého fadu. Z uvedeného grafu vyplyva, Ze zvolena funkce proklada naméfrena
data, ale neni uvedena mira odchylky. Déle je patrné, Ze naméfena funkce je monotdnni.
Proto se naskyta otazka, zda je nutny tak vysoky fad Gaussovy funkce, a jak by vypadala
odchylka pfi pouziti funkce niz§iho fadu. Poté bylo pomoci méfeni vzdalenosti po obou
stranach plechu provedeno méfeni tloustky. Poslednim ukolem bylo stanoveni nejistoty
mérfeni. Autor vypodcital nejistotu typu A. Chybi odhad nejistoty typu B, a naopak se v textu
diskutuje chyba méfeni. BohuZel nedoS$lo k porovnani naméfené tloustky pomoci vytvofené
aparatury s hodnotou ziskanou méfenim pomoci mikrometrického nebo alespor posuvného
méfitka.

Z textu prace vyplyva, Ze autor porozumél problematice, i kdyZ v nékterych pasazich text
pusobi, ze toto porozuméni nejde vzdy do dostatecné hloubky (popis méficiho obvodu,
vysvétleni divodu absence teoretického vzorce pro méfeni vzdalenosti pomoci vifivych



proudl, vyhodnoceni nejistot). Autor dokazal pouzit rizné obvody na vyvojovych modulech,
propojit je mezi sebou a realizovat jejich komunikaci pomoci fidiciho procesoru. Vysledkem
je funkéni zafizeni, které bylo otestovano. Text ne vzdy zdlraznoval podstatné body a ne
vzdy bylo jasné pro¢ autor zvolil dany postup.

Vzhledem k vySe popsanym vytkam a i vzhledem ke struktufe a urovni textu je vysledné
hodnoceni:

C - dobre
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